
Група

го
д

и
н

и

Радіо автоматика 
ПЗ

ДВВ Кристалічні 

сонячні елементи  ЛК

Інтелектуальний 

аналіз даних ЛАБ Deep learning 
ЛК ЛАБ

ЛК

ЛАБ

ЛК

ПЗ
   

   

Радіо автоматика 
ЛК

ДВВ 3 ДВВ 3

Основи проф. безпеки та здоров'я людини   

ДВВ Кристалічні 

сонячні елементи  ПЗ

Економіка підприємства  

Економіка підприємства 

Іноземна 

мова

Іноземна 

мова

Фізичні 

властивості 

матеріалів

Фізичні основи 

нанотехнологій
ЛК

ДВВ 3

В І Й С Ь К О В А         П І Д Г О Т О В К А

Іноземна 

мова
ДВВ 3
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Дисципліна вільного вибору з блоку 2: 2.1 Метод скінченних елементів (161 ММІ)
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Дисципліна вільного вибору з блоку 4: 4.1 Програмування на Java (161)

4.2 Моделювання реалістичних об'єктів в CAD системах (163)

4.3 Елементи та системи технічного зору (162)
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